CUNABYC OCBITHbOIrO KOMNOHEHTY
OCHOBW METPONOTII TA BUMIPHOBANNbHUX TEXHONOTIN

. . 0608’A3KOBICTb . 7 I
cneuianbHicTb He obmexeHo BubipKoBa ;

Fihug unis -

AUCLMUNIHK N >
OCBITHA Nporpama He obmexeHo dakynbTer MexaTpOoHiKM Ta iHXXUHIPUHryY
OCBIiTHi/ piBeHb He obmexkeHo Kadeppa MexaTpoHikn, 6e3nekun XUTTEAIANbHOCTI Ta yNpaBAiHHA AKICTIO
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Noka3HuKu npodeciiiHOi aKTUBHOCTI 3 TEMAaTUKN KYPCY:

e aBTOp 6Ginbwe 30 MeTOANYHUX PO3PODOOK;

e aBTOp cTaten y 6 Scopus/WOS;

e CniBaBTOP NiAPYYHUKIB, TEMATUUYHMX NYONiKaLLiM Ta METOAUYHMX BKA3iBOK

®  VYYACHMK HAYKOBUX i METOAMUUYHUX KOHEPEHLLi.
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TenedoH (050) 640 76 74 enektpoHHa nowTta  Toninikiforov89@gmail.com Moodle

Fanwy IBaH Bacunbosuy
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Noka3HuKu npodeciiiHOi aKTUBHOCTI 3 TEMATUKU KYpPCY:

e aBTOp 6Ginble 50 MeToAMUYHUX PO3PODOOK;

e aBTOp cTatei y 6 Scopus/WOS;

e CniBaBTOP NiAPYYHUKIB, TEMATUUYHMX NYONiKaLiM Ta METOAUYHMX BKA3iBOK

®  VYYACHMK HAYKOBUX i METOAMNUYHUX KOHEPEHLLi.
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3ATAJIbHA IH®OPMALLIA NPO OCBITHIA KOMMOHEHT (AUCLUNIHY)

OBOJIOAIHHA 3HAaHHAMMU Ta NPAKTUYHUMMU HAaBUYKAMM 3 NUTAHb BUMIPIOBAHHA PiSUMHUX BEIMUMH, 30Kpema: PO3yMiHHA OCHOBHMX
NOHATb, TEPMIHIB Ta BUMOT, LLLO CTOCYIOTbCA METPOOrii Ta BUMiIPIOBA/NIbHOI TEXHIKWU; 03HANOM/IEHHA 3 MeTO4aMN BUMIPIOBAaHHA Ta
OLLiIHKM TOYHOCTI pe3y/nbTaTiB BMUMipPIOBaHb; OBOJIOAIHHA NMPAaKTUMHUMWU HABMUYKAMMU NPOBEAEHHA BMMIPIOBaHb Pi3HUX (Pi3MUHMX
BEe/INYUNH; 3AaTHICTb BUBbpaTK i 3acTocyBaTu HeobxigHi 3acobu BUMiplOBaHHA Ta KOHTPONOBAHHA AKOCTI NPOAYKLUii; pO3yMiHHA BUMOT

Merta

040 MeTpooriYyHOro 3abesneyeHHA BUPOOHMLTBA, CTaHAAPTU3ALiT Ta cepTUdiKaLii BUMipHOBaNbHOI TEXHIKM.
dopmar NeKuii, NPaKTUYHi 3aHATTA, camocTiliHa poboTa, iHguBiayanbHi 3aBgaHHA, KOMaHAHA poboTa
CneumndodiyHi pesynbratu °

HaB4YaHHA i popmm ix

KOHTpONIO

06¢car i popmu KOHTPOIO

Bumorun Buknagava
YMoBM 3apaxyBaHHA

KomneteHuii

HabyTTA cneuia/IbHUX TEOPETUUYHUX 3HAHb 3 OCHOB METPOJIOrii Ta BMMIiPIOBaJIbHUX TEXHO/IOriM, WO A[03BOAAE PO3YMITU Ta
3acTOCOBYBaTU BUMOTM Ta NpaBu/ia NPoBeAEeHHA BUMIPIOBAHDb;

e HAbyTTA NPaKTUUYHUX HABUYOK NPOBEeAEHHA BUMiPIOBAHb Pi3HUX Pi3UUHUX BE/IMUUH 3 BUKOPUCTAHHAM BUMIPIOBANbHOI TEXHIKW;
e 03HAaMOMJ/IEHHA 3 METOAUKOIO OLIHIOBAHHA TOYHOCTI BUMiPIOBAZIbHOI TEXHIKM TA pe3y/ibTaTiB BUMipIOBaHb;

e OMNaHyBaHHA 34aTHOCTI BUBMpPaTK Ta 3aCTOCOBYBATU HEObXiaHi 3acO06M BUMipIOBAaHHA Ta KOHTPO/IIOBAHHA AKOCTI NPOAYKLi;

® PO3yMiHHA BUMOT LLLOAO METPOo/IoriYHOro 3abesneueHHa BUpObHULTBA Ta cepTudiKaLii BUMiprOBasIbHOI TEXHIKY;

® 34aTHICTb A0 CAMOCTINHOTO BUKOHAHHA pobiT 3 meTponorii Ta BUMiptoBaslbHUX TEXHONOTIi.

NiACYMKOBUW KOHTPO/Ib — 3aiK.

Bi/lbHe 3apaxyBaHHA

BYaCHe BUKOHAHHA 3aBAaHb, aKTUBHICTb, KOMaHAHA pOGOTa

3 Kpeautu ECTS (90 roauH): 12 roguH nekKuin, 18 roguH npakTMuHUX pobit, camocTiiHa po60oTa; mogy/bHUA KOHTPOAb (2 moayni);

BIANOBIAHICTb CTAHOAPTY OCBITU | OCBITHIA NPOrPAMI

1. BMiHHA 3A4iliCHIOBAaTU BMMIPIOBaHHA  Pi3HOMAHITHUX
BE/IMYMH 3 BUKOPUCTAHHAM BMMIpPIOBANbHUX NPUANALIB Ta
3acobis.

2. BMiHHA 3acTOoCcOBYBaTM METOAM BMMIPIOBAHHA Ta OLiHKM
TOYHOCTiI pe3ynbTaTiB BUMipIOBaHb.

3. Po3ymiHHA npuHUMNiB pob60oTM BUMIpIOBaZIbHUX Npuaaais
Ta iX OCHOBHUX NapameTpiB

4. BMiHHA ynpaBAATM BUMIPIOBA/IbHUMM MNpoLecamu Ta
3abe3neuyyBaTy TOYHICTb BUMIPIOBAHD.

5. 3patHicTb BUbMpaT Ta 3acTocoByBaT HeobXigHi 3acobu
BMMIpPIOBaHHA Ta KOHTPOJIIOBaHHA AKOCTi NPOAYKL,ii.

6. PO3ymiHHA BMMOr WOAO0 MeTPOOriYHOro 3abesneyeHHsA
BUPO6HMLTBA, CTaHaapTU3auii Ta cepTudikauii
BMMIPIOBaNIbHOI TEXHIKMU.

MporpamHi
pe3ynbTtatu
HaBYaHHA

5.3patHictb pgo

6. 3patHicTb poO cniBnpaui

1. 3HaHHA OCHOBHMUX MOHATb, TEOPIN Ta MPUHUMNIB METpPoAorii Ta

BUMIpPIOBaJIbHUX TEXHO/OTIM.

2. 3HaHHA MeToAjiB BUMIPIOBAHHA Ta KOHTPOO AKOCTi NPOAYKUii 3

BUKOPUCTAaHHAM BMMIipPIOBaJIbHOI TEXHIKU.

3.34aTHICTb A0 BUMKOPUCTAHHA PiISHOMAHITHUX BUMIPIOBAZIbHUX

npunaais Ta 3acobis.

4. 3patHicTb A0 ynpaBniHHA BUMIpPIOBaJIbHUMKU Npouecamum Ta

BMKOHaHHA METPO/IOriYHOI eKCnepTusu.

po3pobkn  metopgis
KOHTPOJIIOBAHHA  AKOCTIi  NpoAyKuii 3
BMMIipIOBaJIbHOI TEXHIKK.

BMMipIOBaHHA Ta
BUKOPUCTAHHAM

3 MeTposoriYHMMKU cnykbamu Ta
yCTaHOBaMM, L0 34, iCHIOIOTb METPOJIOTIYHUIA KOHTPOb.



CTPYKTYPA OCBITHbOIro KOMMOHEHTY (AUCLUUNNIHN)

Mogynb 1. OCHOBW METPOAOTIi

Nlekuia 1| Bctyn ao metponorii Ta BumiptoBanbHUX |MpakTtuuHe | BcTyn A0 MeTPOAOrii: NOHATTA, OsHaliomneHHA 3i cTaHgapTu3alielo Ta cepTudikaLieto
TeXHOJIOTiu: 3aHATTA 1 | jcTOpin Ta 3HAaYEHHA MeTponorii B BMMipIOBaibHMX 3acobiB. BueByeHHA posi cTaHaapTis y
- 03HalOM/IEHHA 3 TEPMiHaMM Ta NOHATTAMM HayLji Ta TEeXHiL WEENEl, ARRUEAD CEprA el B e
- . 3acobiB, X po3noAin 3a Knaacamu TOYHOCTI. BuBYEHHSA
METPOOTii; MpakTnuHe | OAMHULi BUMIPIOBAHHA: CUCTEMU TEXHIK  BMMIDIOBAHHA 3 BMKOPUCTAHHAM  LMX
- icTopiA PO3BUTKY METPOJIOTIT; 3aHATTA 2 | oANMHMLb, OCHOBHI OAWHWLi, NOXiAHI iHCTPYMeEHTiIB. O3HalloMAeHHs 3 MeToAamMm
- OCHOBHIi MPUHUMNN METPONOTii. oAuHULi Ta npedikecu m BMMIDIOBaHHA  TemnepaTypu,  BOJOTOCTi,  TUCKY,
HEKU,iﬂ 2 CMCTEMM OAMHMU,b BVIMipIOBaHb: S eNEeEKTPUYHNX BEJ'IVI‘-'IVIH Ta IHWUX '¢I3M‘4HMX BenMLIMI'-I.
- MiXKHApOZHa CMCTEeMa OAMHMLb BUMipIoBaHb |MPakTMuHe | CTaHAApTM Ta eTaNOHM: HaLiOHaNbHI \8 BMBLIEHHFf NPUHUMNIB PoHOTU BUMIPIOBANbHUX 3aco6!B
(Cl)' 3aHATTA 3 | 13 Mi)KHapO,qu cranaapTH nepBMHHi Q. | 41A BUMIPIOBAHHA LMUX Bel:IVI‘-IVIH. BVIB‘-IeH“HFI METO,EI,!“B
’ ) ! Z g BU3HAYEHHA MOXMOOK BUMIPHOBAHHA Ta iX KoOpekKLii.
- a/IbTEPHATMBHI cuctemm OANHUUb Ta BTOPUHHI €TaNOHW, MNPUHUUNWU | > | Po3ymiHHA Pi3HMX TMNIB NOXMBOK BMMIpIOBAHHA Ta ix
BUMIipOBaHb; 3abe3neyeHHA EAHOCTIi BUMipHOBaHb g BM/IMBY Ha pe3ynbTaTu BUMIPIOBaHb. BuBUeHHA cnocobis
_ i 5 5 K KOpUryBaHHA MOXMOOK Ta BpaxyBaHHSA iX y pe3ynabTari
nepeTBOPEeHHA OAMHUL BUMIPIOBaHb. NpaKTnuHe BMM'p'O'Ba""’“' ML A e E BMMIpIOBaHb. BUBYEHHA MpoLeayp KanibpyBaHHA Ta ix
JNlekuia 3 | Mpunaau BUMipIOBaHHA: SEETE] Knacuoikauia, npuHumnn pobotk, 3HayeHHA Yy 3abesneyeHHi TOYHOCTI BUMIpIOBaHb.
- Knacudikalia Ta OCHOBHI XapaKTEPUCTUKM B/IACTUBOCTI Ta XapaKTePUCTMKK PO3yMiHHA Npouedyp HanawWTyBaHHA BUMIPIOBANbHMX
NpWNaaiB BUMIpIOBaHHS; NpaktuuHe | BUmipioBaHHA reoMmeTpUUYHUX @Rl A B EEy R ueilian  EUSIEE
. . . O3HalOM/JIeHHA 3 METPO/IOrIYHOK  aTecCTaulelo  Ta
- BUAM Ta KOHCTPYKL,i NPMAaAiB BUMipIOBaHHA; | 38HATTA S | napamertpis 3 BMKOPUCTAHHAM T B SR PesylE
-noBipka  Ta  KanibpysaHHA  npunagis |MPaKTUYHe | gyumiploBanbHUX 3ac06iB NPOLEAyp MeTponoriuHoi atectauii Ta nepesipku
BUMIpPIOBAHHA. 3aHATTA 6 BMMiptOBaibHMX 3acobiB.
Mogaynb 2. BUMIPIOBA/IbHI TEXHONOTIT
NeKuia 4 | Metoau BUMIpIOBaHHA: MpakTnuHe | MetoaM BMUMIPIOBaHHA: nNpAMi Ta BuBYeHHsA 3HaueHHA uux npoueayp y 3abesneyeHHi
- OCHOBHi METOAM BUMIpIOBaHHA  (Mpami, | 3aHATTA7 | yenpami meToan, abcontoTHi Ta TOHHOCTI BUMIPIOBAHDb Ta IX BIAMOBIAHOCT! CTakAapTam.
o a a o q q BuUBYEHHA AKOCTI BUMIPIOBAHb Ta KOHTPONKO AKOCTI
KOCBEHi, KOMbBiHOBaHI); NOPiBHANbHI MeTOoAMu, CTaTUYHI Ta . . . .
. . . o BMpP0b6iB. PO3yMiHHA 3HAaYEHHA AKOCTI BUMIpIOBAHb Ta il
- BUMiPIOBAHHA NIiHINHNX Ta KYTOBUX PO3MIpiB; OVNHaMiYHI meTOoAMU BNAMBY Ha NpOLeEC BUPOGHWLTBA Ta AKICTb BMPOGIE.
- BUMIPIOBAaHHA MapameTpiB MNOBEPXOHb Ta BuBYEHHA MeTOAiB KOHTPONO fAKOCTi BMpObiB Ta iX
dopmu. g BUMIpPIOBaNbHMX nNapameTpiB. BMBYEHHA 3acTocyBaHHA
Nekujia 5 | TOYHicTb Ta NOXMBKN BUMIpPIOBaHD: NpaktnuHe | MoxubKu BUMIpIOBaHHA: | \9 | ©/1€KTPOHIKM B BUMIDIOBAHHAX. BuBYeHHA mpuHuMNia
- NOXMOKM BUMIipIOBaHb Ta iX Knacuodikauis; 3aHATTA 8 | cuctemaTMuHi Ta BUNAAKOBI NOXUBKM Q. | poboru Bl S.auc°6'B Ha ocHoBl
. . ’ - . ’ g:’ €NeKTPOHIKM. BuWBYEHHA TexHonorin BUPOBHULUTBA
- MeTOAM OL,iHKM NOXMBOK BUMipIOBaHb; aHani3 Ta OuUiHKA NOXMBOK, METOAM | S | gumipiosanbHux  npunagis.  PO3YMiHHA  pisHMX
- BU3Ha4YeHHA BUMOr 40 TOYHOCTI BVIMipfOBaHb. 3MeHLIEeHHA NoXnbok g TEXHOJI0Tii BUPOOHULTBA BUMIPIOBANbHUX NPUAaAiB Ta
NeKuia 6 | MeTtponoriyHUit KOHTPOb BUPOOHULTBA: MpaktuuHe | MeTposoriyHe 3abe3neyeHHsA: ,E‘, X OCHOBHWX  NapameTpie. B“qu,HHﬂ L
. . . O | napametpis y 3abesneyeHHi TOYHOCTi BMMIpIOBaHb Ta
- meTposioriyHe 3abe3nevyeHHA BUPOOHULTBA; 3aHATTA 9 | KanibpyBaHHA, nepesipKa Ta BIANOBIAHOCTI CTAHAAPTAM. BMBYEHHA METPONOMYHOrO
= OLI.iHKa Ta I'Iip,TBepp,)KeHHFI Bip,I'IOBip,HOCTi CemebiKaLl,iﬂ BMMiplOBaanMx 3abe3neyeHHs BVIpO6HVILJ,TBa. Po3yMiHHA 3HAYeHHsA
npunaais BUMiproBaHHA BUMOTram; npunaais, mertogu 3abe3sneyeHHA MeTpo/oriuHoro 3abesneyeHHA BUPOBHWLTBA Ta MOro

- CUCTEMU KOHTPOIIO Ta YNpPaBAiHHA AKICTIO
BMPOOHMLTBA.

AKOCTi BUMipIOBaHb

BM/IMBY Ha fAKicTb BWpob6IB. BMBYEHHS MeToAiB
3abe3neyeHHn METPOJIOTiIYHOrO KOHTPOJIO Ta
BM3HAYEHHS BMMIipIOBaIbHUX MapameTpiB BUPOGiB.




OCHOBHA NNIITEPATYPA TA METOAWYHI MATEPIA/IN

3aranbHe ynpasnaiHHA Akictlo [/ O.B. HaHKa, 1. Hukunopopos A.O., Jlyk'aHeHko B.M., Tlannu |.B. MeTponoriyHe
P.B. AHTOLLEHKOB, B.M. Kicb, 1.0. Jlucronap, 3abe3neueHHA AKOCTIi NpoAyKLUii: meToa. BKasiBkK. Xapkis, 2020. 34 c.
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XHTYCI. 2019. 205 c. BUMIipIOBa/IbHUX TEXHO/IOTiA: MeToA. BKa3iBKU. XapkKis, 2023. 42 c.
boposuk I.M., Tlop6bauyk I.B., Konopginuyk O.B. 3. AHTOweHKoB P.B., Hukndopos A.O., Nannu |.B. Metoan BMMIipIOBAHHA:
Metponorifa, ctaHaaptmM3auia Ta ceptudikauia B ranysi npami Ta Henpami meTogun, abcontoTHI Ta NOPiBHANbHI MeToaM, CTaTUYHI Ta
BupobHuurea. Kwuis: BugasHuurso "AkagemBupgas", = OUHaMiYHI meToau: MmeToA,. BKasiBKU. Xapkis, 2023. 12 c.
2015. 672 c. I 4. AHTOLWeHKoB P.B., Hukugpopos A.O., Nannuy |.B. BumiptoBanbHi npunaau ta
Fropogucbkuii K0.0. OcHoBM meTponorii, ctTaHpgaptmsauii ¢ cucTtemu: meTopn. BKasiBKku. Xapkis, 2023. 14 c.
@ Ta ceptudikauii B ranysi BuUpobHMUTBA. Kuis: g 5. AHToweHKos P.B., Hukndopos A.O., Fannu I.B. NMoxmnbku sumiproBaHHA:
g BupgasHuurso "Akagemsupgas", 2014. 512 c. = meToA. BKasiBKKU. Xapkis, 2023. 10 c.
S Wanipo B.l., CongatoB HO.B. OcHoBM meTponorii Ta ] 6. HeBusHaueHicTb BumiptoBaHb / I. B. Fanuy, 1. I. JlaspuHeHKko // Monogp i
£ BMMIpIOBaNIbHOI TexHikn. Kwuis: BupgasHuurso "BMNU, £ TexHi4yHMI nporpec B AlB: matepiann MixkHap. HayK.-NpaKT. KOH., 17-18
= "KuiscbKuit yHiBepcutet"”, 2017. 488 c. s Tpas. 2021 p. Xapkis: XHTYCT, 2021
Naniybknit  M.C. MerTtponoria, craHaapTM3auia Ta E: 7. OpuHUUi BUMIPIOBaHHA: MmeToA,. BKa3iBku / yknaa.: P. B. AHTOLWEHKOB, |. B.
ceptudikauia B TexHiyi TAa npomwucnosocti. Kuis: § Fanny, A. O. Hukndopos. Xapkis : XHTYCI, 2020. 22 c.
BuagasHuureo "Akagemsugas", 2015. 472 c. 8. Metoau KopekKuii noxmbok sumiptoBanbHux npunagis / B. C. Xaiino, I. B.
Kibble, B.P. and M.G. Cox. "Metrology and Fanuu // IHHOBaUiHI Po3p06KKM B arpapHiin chepi : matepianu MixkHap.
Measurement." Physics Today 59, no. 9 (2006): 46-51. HayK.-npakKT. KoHP. "Monoab i TexHiuHuii nporpec B AMB ", m. Xapkis; 4
Jones, R.G. "Precision Measurement and Calibration." KBiT. 2019 p. Xapkis : XHTYCr, 2019. T. 2. C. 216
Journal of Physics D: Applied Physics 29, no. 3 (2016): 9. Knacudikauia noxmbok sumiptoBaHHa: Tesm / I. 10. C6opik, I. B. FTannu //
561-571 IHHOBAUiMHi po3p06KK B arpapHin cdepi : matepianu MixKHAp. HayK.-NPaKT.
KoH®., m. XapkiB, 28-29 aucron. 2018 p. Xapkis, 2018. T. 1. C. 186.
CUCTEMA OLUIHKOBAHHA
CUCTEMA BAU DIANbHICTb, WO OLUIHHOETbLCA
£o 50 50% Big ycepegHeHOi OUiHKKM 32 moayni
NiacymKose ouiHIOBaHHA 100 6anbHa ECTS (cTaHgapTHA) .
no 50 niACyMKOBe TecTyBaHHA
ao 50 BignoBigi Ha TeCcToBi NUTAHHA
MopaynbHe ouiHIOBaHHA 100 6anbHa cymapHa £o 20 YCHi Bignosigi Ha 1a60paTOPHO-NPAKTUUHUX 3aAHATTAX
no 30 pe3ynbTaT 3aCBOEHHA 610Ky camocTiiiHOi poboTn

HOPMW AKALEMIYHOI ETUKU TA LOBEPOYECHOCTI

Bci y4aCHUKM OCBiTHbOrO nNpouecy (B Tomy uncni 3406yBadi 0CBiTM) NOBUHHI AOTPUMYBATUCA KOAEKCY aKaaeMiuyHOI 06poYecHOCTi Ta BMMOTr, AKi NponuUcaHi y
nonoxeHHi «Mpo akagemiuHy A06pOYECHICTb YH4AaCHMKIB OCBiTHbOro npouecy ABTY»: BUABAATU AUCLUNNIHOBAHICTb, BUXOBAHICTb, NOBAXaTU riaHICTb OAUH
0AHOro, NPoABAATU A06PO3MUNUBICTb, YECHICTb, BiANOBIAANbHICTD.



	Ознайомлення зі стандартизацією та сертифікацією вимірювальних засобів. Вивчення ролі стандартів у метрології, процедур сертифікації вимірювальних засобів, їх розподіл за класами точності. Вивчення технік вимірювання з використанням цих інструментів. Ознайомлення з методами вимірювання температури, вологості, тиску, електричних величин та інших фізичних величин. Вивчення принципів роботи вимірювальних засобів для вимірювання цих величин. Вивчення методів визначення похибок вимірювання та їх корекції. Розуміння різних типів похибок вимірювання та їх впливу на результати вимірювань. Вивчення способів коригування похибок та врахування їх у результаті вимірювань. Вивчення процедур калібрування та їх значення у забезпеченні точності вимірювань. Розуміння процедур налаштування вимірювальних засобів та їх впливу на точність вимірювань. Ознайомлення з метрологічною атестацією та перевіркою вимірювальних засобів. Розуміння процедур метрологічної атестації та перевірки вимірювальних засобів.
	Одиниці вимірювання: системи одиниць, основні одиниці, похідні одиниці та префікси
	Стандарти та еталони: національні та міжнародні стандарти, первинні та вторинні еталони, принципи забезпечення єдності вимірювань
	Вимірювальні прилади та системи: класифікація, принципи роботи, властивості та характеристики
	Вимірювання геометричних параметрів з використанням вимірювальних засобів
	Методи вимірювання: прямі та непрямі методи, абсолютні та порівняльні методи, статичні та динамічні методи
	Вивчення значення цих процедур у забезпеченні точності вимірювань та їх відповідності стандартам. Вивчення якості вимірювань та контролю якості виробів. Розуміння значення якості вимірювань та її впливу на процес виробництва та якість виробів. Вивчення методів контролю якості виробів та їх вимірювальних параметрів. Вивчення застосування електроніки в вимірюваннях. Вивчення принципів роботи сучасних вимірювальних засобів на основі електроніки. Вивчення технологій виробництва вимірювальних приладів. Розуміння різних технологій виробництва вимірювальних приладів та їх основних параметрів. Вивчення ролі цих параметрів у забезпеченні точності вимірювань та відповідності стандартам. Вивчення метрологічного забезпечення виробництва. Розуміння значення метрологічного забезпечення виробництва та його впливу на якість виробів. Вивчення методів забезпечення метрологічного контролю та визначення вимірювальних параметрів виробів. 
	Похибки вимірювання: систематичні та випадкові похибки, аналіз та оцінка похибок, методи зменшення похибок

